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摘要(译)

在源电极之后，通过使用光掩模拦截对连接到透明像素电极的区域，同
时曝光由负性抗蚀剂膜组成的R，G和B的滤色器。然后，同时开发滤色
器。由于滤色器由负性抗蚀剂膜构成，所以滤色器的区域对应于光截取
区域，即，通过显影去除源电极之后连接到透明像素电极的区域，因此
开口是形成。
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